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Mutawe 6p.1:
Partija 5-Operacioni mikroskop za neurohirurgiju

1) Obzirom da se trazi visokokvalitetni operacioni mikroskop za neurohirurgiju, da li se
podrazumeva da ovaj mikroskop ima automatsko balansiranje?

2) U specifikaciji mikroskopa je dat izvor hladnog svetla, ksenon lampa od 300W, sto je
standard kod operacionih mikroskopa za neurohirurgiju. Da li se u ovom slucaju
podrazumeva da je i rezervna lampa identicna radnoj, sto je zahtev savremenih mikroskopa?
Oprosop:

1) Podrazumeva se da operacioni mikroskop za neurohirurgiju ima automatsko balansiranje.

2) Podrazumeva se da je | rezervna lampa identiCna radnoj, $to je zahtev savremenih
mikroskopa.

MuTtame 6p.2:
Partija 6-Operacioni mikroskop za mikrohirurgiju

1) Obzirom da se trazi visokokvalitetni operacioni mikroskop za mikrohirurgiju, da li se
podrazumeva da ovaj mikroskop ima automatsko balansiranje?

2) U specifikaciji mikroskopa je dat izvor hladnog svetla, ksenon lampa od 300W, sto je
standard kod operacionih mikroskopa za mikrohirurgiju. Da li se u ovom slucaju podrazumeva
da je i rezervna lampa identicna radnoj, sto je zahtev savremenih mikroskopa?

Oarosop:

1) Smatramo da je potrebno da mikroskop ima automatsko balansiranje.

2) Smatramo da je potrebno da rezervna lampa bude identi¢na radnoj lampi (ksenon
lampa 300W)
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